
Учебный план*
по программе «Шлифовщик-полировщик по прецизионной обработке

полупроводниковых материалов»

№ п/п Наименование модуля Академических
часов

Тема 1 Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность 6ч

Тема 2 Принцип действия обслуживаемого оборудования 8ч

Тема 3 Способ подготовки притирного шлифовального диска 8ч

Тема 4 Приготовление клеящей мастики и способы ее отмывки 8ч

Тема 5 Марки применяемых абразивных материалов 8ч

Тема 6 Технология отмачивания микропорошков 8ч

Тема 7 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации применяемого
оборудования 8ч

Тема 8 Грубое шлифование пластин на станке или вручную абразивными
порошками или шлифовальными кругами 4ч

Тема 9
Закрепление пластин на шлифовальном столике с помощью
наклеечных веществ или на вакуумном столе и снятие их с
последующей промывкой

2ч

Тема 10 Приготовление абразивной суспензии для шлифования из
микропорошков 2ч

Тема 11 Шлифование пластин вручную тонкими абразивными порошками 2ч

Практические занятия 96ч

ИТОГО: 160ч



Утверждаю
Директор ООО МПЦ «Феникс» _________________________ Г.В. Котрухов

* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утверждённым и применяемым
организацией


